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Radno iskustvo
2005-danas  - Viši znanstveni suradnik, Institut Ruđer Bošković,  glavni istraživač na projektu  

Glavne aktivnosti: Depozicija tankih filmova korištenjem magnetronskog izvora, formiranje filmova plazmom pojačanom kemijskom depozicijom; određivanje strukturnih,  optičkih i vibracionih svojstava tankih filmova, silicij u tankom filmu, takoslojne solarne ćelije  – formiranje, modeliraje, karakterizacija    

2002-2006 – Znanstveni suradnik, Institut Ruđer Bošković, nosilac projekata
1999.2002 – Znanstveni suradnik, Institut Ruđer Bošković, suradnik na projektu
Glavne aktivnosti: Depozicija tankih filmova magnetronskim izvorom, karakterizacija tankih filmova optičkim metodama, strukturna svojstva vibracionom spektroskopijom, tankoslojne solarne ćelije – formiranje, modeliranje, karakterizacija 
1993-1999 – Novak sa doktoratom, Institut  Ruđer Bošković, suradnik na projektu
Glavne aktivnosti: Formiranje tankih filmova magnetronom, karakterizacija plazme korištenjem optčkih metoda, optička i strukturna svojstva tankih filmova legura silicija  

1979-1993 – Novak, Institut Ruđer Bošković, suradnik na projektu; nosilac projekta  (1985-1990)

Glavne aktivnosti: Magnetronska depozicija tankih filmova, fizika magnetronske plazme, formiranje filmova kemijskom depozicijom iz plazme 
Obrazovanje: 
Doktorat iz fizike na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u  Zagrebu, 1993.
Uređenje kratkog i srednjeg dosga u legurama amorfnog silicija
Magisterij iz fizike na prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu, 1990.
Optička i strukturna svojstva amorfnog silicija formiranog magnetronskim rasprašenjem
Međunarodna suradnja
1994,1995,1996,1998– boravci  1 do 2 mjeseca na  Ruhr University Bochum, Germany

Glavne aktivnosti:  Spektroskopija plazme inducirane interakcijom plazme sa površinom 
1997. – 3 mjeseca DAAD stipendija, Ruhr University Bochum, Germany

Glavna aktivnost Spektroskopija magnetronske plazme
Gostujući znnstvenik 

1999. - 4 mjeseca, Durham, North Carolina Central University, North Carolina State 
                           University Raleigh,  NC, USA 

2000. – 4 mjeseca,  Durham, North Carolina Central University, North Carolina State 
                            University Raleigh, NC, USA 

Glavne aktivnosti: Karakterizacija poluvodiča vibracionom spektroskopijom, interakcija laserskog zračenja sa tankim filmovima 

Projekti
2010-2013  Nano-structural materials for thin film solar cells, UKF Grant Agreeme no. 68/10 ( http://pv-group.irb.hr/ukf-nmtfsc/doku.php ), partneri Institut  Ruđer Bošković, University of Boulder Colorado, Solarne Ćelije Split, Institut Jozef Stefan Ljubljana, Institut Končar Zagreb (150 kEuro)(D.Gracin, nosilac projekta)

2007-2014  Tanki filmovi silicijskih legura na prelazu iz amorfne u uređenu strukturu (MZOŠ. 098-0982886-2894, D.Gracin glavni istraživač )

2007-2010   Porijeklo strukturnih defekata I njihov utjecaj na makroskoska svojstva solarnog silicijskog stakla  (Nacionalna zaklada za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj Republike Hrvatske , D.Gracin, nosilac projekta)

2007-2008  Influence of quantum effects on vibrational properties of nano-crystalline silicon (Hrvatsko-Slovenski projekt, D.Gracin, glavni istraživač )

2006-2007  Optimisaton of thin ZnO films for apliction in nano-crystalline Si solar cells (Hrvatsko-Makedonski projekt, D.Gracin, glavni istraživač)

2002-2007 Tanki filmovi legura amorfnog silicija  (MZOŠ, glavni istraživač)
2004-2008  EU FW6 “LPMAS” (“Low Price Microcrystalline Amorphous Solar Cell”) (3 EU countries + Macedonia+Croatia; Croatian partners: Ruđer Bošković Institute, Institute for Physics, Solar Cells Split; 5 mil Euro, 200 kEuro Croatian part; D.Gracin coordinator for Balkan Countries involved in project)
2004-2006  HITRA, «Složenii fotonapponski modul», partneri: Institut Ruđer Bošković, Institut za fiziku, Solarne Ćelije Split (150 kEuro)(D.Gracin , nosilac projekta) (tehnološki, STIRP projekt HITRA, D.Gracin, nosilac projekta)

Članstvo u profesionalnim organizacijama / društvima
Hrvatsko fizikalno društvo
Hrvatsko vakuumsko društvo
Hrvatsko astronomsko društvo
IUVSTA

Dužnosti
Voditelj Grupe za fotofoltaike (http://pv-group.irb.hr/wiki/doku.php)

Voditelj Sekcije za primjenjenu i industrijsku fiziku Hrvatskog fizikalnog društva
Član sekcije  Surface Engineering Division IUVSTA

Važnije publikcije
9. Gracin, Davor; Štrukil, Vjekoslav; Friščić, Tomislav; Halasz, Ivan; Užarević, Krunoslav. Laboratory real-time and in situ monitoring of mechanochemical milling reactions using Raman spectroscopy Angewandte Chemie. International edition.53 (2014) 6193-6197
8. Gracin, Davor; Siketić, Zdravko; Juraić, Krunoslav; Čeh, Miran., Analysis of amorphous-nanocrystalline silicon thin films by time-of-flight elastic recoil detection analysis and high-resolution electron microscopy. // Applied surface science. 275 (2013) ; 19-22     

7. Gracin, Davor; Gajović, Andreja; Juraić, Krunoslav; Čeh, Miran; Remes, Zdenek; Poruba, Aleš; Vanecek, Milan.,  Spectral response of amorphous-nanocrystalline silicon thin films. //Journal of Non-Crystalline Solids.354 (2008) , 19-25; 2286-2290

 6. Gracin, Davor; Juraić, Krunoslav; Gajović, Andreja; Dubček, Pavo; Devilee, Cecli; Muffler, Hans Joachim; Soppe, Wim, J.; Bernstorff, Sigrid. The structural ordering of thin silicon films at the amorphous to nano-crystalline phase transition by GISAXS and Raman spectroscopy. Renewable energy. 33 (2008) , 2; 326-330 

 5. Gracin, Davor; Bernstorff, Sigrid; Dubček, Pavo; Gajović, Andreja; Juraić, Krunoslav.Study of amorphous nanocrystalline thin silicon films by grazing-incidence small-angle X-ray scattering. // Journal of Applied Crystallography. 40 (2007) , S1; 373-3764

4. Gracin, Davor; Bernstorff, Sigrid; Dubček, Pavo; Gajović, Andreja; Juraić, Krunoslav.The influence of substrate morphology on growth of thin silicon films by GISAXS. // Thin Solid Films. 515 (2007) , 14; 5615-56192.
3 Gracin, Davor; Bogdanović, Ivančica; Borjanović, Vesna; Jakšić, Milko; Pastuović, Željko; Dutta, J. M.; Vlahović, Branislav; Nemanich, R. J., Quantitative Analysis of a-Si1-xCx:H Thin Films by Vibrational Spectroscopy and Nuclear Methods. // Vacuum. 61 (2001) , 2-4; 303-308
1.  Gracin, Davor; Desnica, Uroš; Ivanda, Mile., Microstructural properties of DC magnetron sputtered a-Si:H by IR spectroscopy. Journal of Non-Crystalline Solids. 149 (1992) , 3; 257-263
Međunarodna suradnja
Institut Jošef Stefan (prof. Miran Čeh) -  zajedničkih 7 cc radova
Elettra Sincrotrone Trieste (Dr.Sigrid Bernstorff) – zajedničkih 11  cc radova
Mentrostvo 

4 diplomska rada, 3  doktorata, 1 poslijedoktorski rad 
 Bibliografija 
(50 CC radova, 80 konferencijskih saopćenja):

http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=82826 

Ekspertiza
Formiranje tankih filmova korištenjem plazme unutar vakuumskih komora (magnetronsko rasprašenje, radio frekvencijski i istosmjerni izboji u plinu), kemijska depozicija iz pare, optička karakterizacija plazme; karakterizacija tankih filmova, posebno mjerenje optičkih, opto-električkih i strukturnih svojstava (vibraciona spektroskopija, Raman, FTIR, difrakcija x-zraka); legure silicija
Sudjelovanje u organizaciji međunarodnih skupova
Organizing Committee of 9th International Conference on Nuclear Microprobe

Technology and Applications Cavtat, Dubrovnik, CROATIA September 13-17 2004,
41. International Physics Olympiad, Physics, Zagreb, Croatia, 2010, Reviewer
Management Committee of Materials, Physical and Nanosciences COST Action MP1307,Stable Next-Generation Photovoltaics: Unraveling degradation mechanisms of Organic Solar Cells by complementary characterization techniques (2014 -)
